Suivi de cohorte des nouveaux arrivants inscrits pour la 1ére fois en L1

Source APOGEE
(Inscriptions principales uniquement)
Lic. Portail Math-Info 1A
Effectif en L1
2008 - 2 009 250
2009-2010 2010-2011
Niveau Type dipldme Intitulé de la formation Nb d'inscrits Niveau  Type dipldme Intitulé de la formation Nb d'inscrits
L1 DEUST DEUST AGAPSC 1ére année 1 L1 DEUST DEUST MF 1ére année 1
L1 DUT DUT INFO 1A 2 L1 puT DUT GMP 1A !
L1 DUT DUT INFO 1A 1
L1 R DU N i Efarting 2 L1 DUT DUT Informatique 1A (DT) 1
L1 Lic. LMD Licence Portail PCSI 1A 7 L1 Lic. LMD Licence Portail PCSI 1A 1
L1 Lic. LMD Licence Portail SVT 1A 5 L1 Lic. LMD Licence Portail SVT 1A 4
L1 Lic. LMD Lic. Portail Math-Info 1A 37 L1 Lic. LMD Licence STAPS 1ére année 1
L1 Lic. LMD Lic Portail SVT (PCPM) 1A 1 L1 Lic. LMD Lic. Portail Math-Info 1A 12
i i o L1 Lic. LMD Lic Portail PCS1 1A DT 1
L2 Lic. LMD Licence de Chimie 2A 1 L2 DUT DUT GEii 2A 1
L2 Lic. LMD Licence MASS 2A 23 L2 DUT DUT INFO 2A 2
L2 Lic. LMD Licence Mécanique GC 2A 1 L2 DUT DUT INFO 2A Bourg 2
L2  Lic. LMD Lic. Portail Math-Info 2A 74 L2 Lic. LMD Licence MASS 2A 15
Total - 156 L2 L!c. LMD L!cence P.hyS|que 2A 2
L2 Lic. LMD Lic. Portail Math-Info 2A 31
non-réinscrits : 94 L3 Ing. class  Ing POLYTECH 1A Info 1
L3 Lic. LMD Lic. Chimie P1 Chimie 3A 1
L3 Lic. LMD Licence MASS 3A 12
L3 Lic. LMD Lic Info P1 (Inform) 3A 15
L3 Lic. LMD Lic Info P3 (MIV) 3A 2
L3 Lic. LMD Lic Maths P1 (Math ap) 3A 26
L3 Lic. LMD Lic. Maths P3 (SAF) 3A 1
L3 Lic. LMD Lic. Maths P4 (MIV) 3A 1
L3 Lic. LMD Lic MGC P2 (Ing méca) 3A 1
M1 Mast. LMD Master HPDS EADM M1
Total : 138
non-réinscrit : 18

Taux de réussite

* données cumulées

Taux de réussite 3 ans 4 ans *
Nb de primo entrants en L1 250 250
Nb de diplomés 36 71
Méthode 1 Taux de réussite par rapport a la cohorte initiale 14,4% 28,4%
Nb d'inscrits en L3 (inscrits en L1 en n-2) 60

Méthode 2

Taux de réussite en L3 (inscrits en L1 en n-2) 60,0%

Nb d'inscrits en cursus Licence 149 149

Méthode 3

Taux de réussite par rapport aux étudiants

. . 24,2% 47,7%
ayant effectué un cursus licence




	Licence MI_2008

